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Cellicvye

CellEye

CellEye ist ein neues Einschneidverfahren, das zu einer heraus-
ragenden Wiederholgenauigkeit von Verpackungstiefdruckzylin-
dern fuhrt. CellEye ermittelt das tatsachliche Volumen des Gra-
vurnapfchens unter Berilicksichtigung des realen Stichelwinkels
und des Stichelverschlei3es. CellEye kompensiert Schwankun-
gen im Gravurkupfer, die von Zylinder zu Zylinder auftreten kén-
nen. Darlber hinaus gestattet CellEye erstmalig, die lichten,
mittleren und tiefen Téne voneinander unabhangig zu kontrollie-
ren.

Stichelwinkel im Touchmemory abspeichern

Der Stichelwinkel kann am K500 in das Touchmemory des Gra-
vierkopfes Ubertragen werden (Voraussetzung: Touchmemory
Version 14) und wird fortan an allen Maschinen bericksichtigt,
die mit CellEye ausgestattet sind.

XtremeEngraving
Verbesserungen beziiglich Nahtlosigkeit, Kantendarstellung und
unerwinschter Strukturbildung.

Neue Sprachversionen
- Portugiesisch
- Russisch

Fehlerbehebung
Es wurden eine Reihe von Fehlern behoben.
Weiteres hierzu siehe Read_Me Datei.

Diese Version ist kompatibel zu:
- HelioCom V 8.1
- HelioDisk V 4.1

SI-K500C2-V 2.1



